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製造業能源管理系統建置
經驗分享

合晶科技股份有限公司
Nov,20, 2015

廠務處 陳國成
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集團組織

設立日期 1997

員工人數 約900人

資本額 新台幣 38 億元

主要產品 半導體級拋光矽晶圓、

半導體級磊晶圓

董事長 焦平海

總部 32542

桃園縣龍潭科學園區

龍園一路100號

Pat Chiao

Chairman and CEO

WWX Corp.

Roger Chen 

WWXL
Longtan, Taoyuan, 

Taiwan

441 employees

6”,8” Polished Wafers     

Land: 34,998 m2

Building: 49,390 m2

Roger Chen 

WWXT
Yangmei, Taoyuan, 

Taiwan

375 employees

6”,8” Polished Wafers     

Land: 21,668 m2

Building: 23,175 m2

Susheng Liu

WWXS
Songjiang,  Shanghai, 

China

458 employees

4”,5”, 6” Polished Wafers

Land: 28,800 m2

Building:  18,800 m2

Susheng Liu

WWXE
Qingpu, Shanghai, 

China

191 employees

5”, 6”, 8” Epi Wafers

Land: 45,990 m2

Building: 19,180 m2

合晶科技股份有限公司,成立於1997年,主要產品為半導體級拋光矽晶圓與半導體級
磊晶圓,為全球前十大半導體矽晶圓材料供應商,總部位於龍潭科學園區,台灣現有楊
梅廠及龍潭廠二個生產基地。
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核心競爭力

 市場地位

 重摻低阻矽晶圓市場占有率 : 

 世界前三大

 矽晶圓供應商市場佔有率 :

 世界排名第七

 優良事蹟

 2007 榮獲富比士雜誌 (Forbes Asia) 評選為亞
洲區「Best Under a Billion」企業

 2006 獲經濟部工業局核准「八吋重摻超低電
阻率之矽晶片開發」科專計畫

 2000 成功拉出我國第一支八吋摻砷矽晶棒

 1998 成功拉出我國第一支從長晶、成型到拋
光一貫化制程的六吋晶棒

 1998 獲經濟部核定為重要科技事業
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Source: Gartner (June, 2012)

Unit: US$ million

企業願景
經營理念
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主要客戶群
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 主要客戶群

 亞洲地區：Hitachi、Toshiba 、台積電、聯華電
子、ROHM、SONY

 美國地區： TI 、 On semi 、 Fairchild、IR

 歐洲地區： Topsil 、On semi、ST 

Microelectronics

 主要銷售地區及比例：

台灣14.8 %   美國 16.42 %   歐洲 11.05 %   

亞洲 51.18  %   其他 6.55  %
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全球佈局圖
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Wafer Works 

Shanghai (WWXS)
Songjiang, Shanghai

Factory

Sales Office

U.S. California (Helitek)

Sales Office

Netherlands

Representative

Korea

Representative

Japan

Representative

Belgium

Representative

Wafer Works 

Epitaxial (WWXE)
Qingpu, Shanghai

Factory

Sales Office

Wafer Works Taiwan 

(WWX) 
Headquarters 

Longtan, Taoyuan

Yangmei Factory

Longtan Factory

Sales Office
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半導體產業鏈

合晶科技在半導體產業鏈扮演上游材料供應商角色

設計晶圓

IP EDA

IC 廠

封裝

測試

基板

導線架

光罩

矽晶片
合晶科技

磊晶

Silicon 
supplier
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半導體晶片流程
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Crystal Ingot Epitaxial Wafer

Polished Wafer

Crystal 

Growing 

Methods

 CZ

 MCZ

Single 

Crystal 

Ingot

 100mm

 125mm

 150mm 

 200mm

Epitaxial 

Wafer

 125mm

 150mm

 200mm

Epitaxial 

Deposition

 Buried 

Layer

 Epitaxial 

Growth

Edge

 Grinding

Slicing

 Wire Saw

 ID Saw

Lapping Etching

 Acid

 Caustic

Backside 

Treatment

 Poly

 LTO

Polishing

 Single Side

Cleaning & 

Inspection

 Packaging

Polished 

Wafer
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綠色管理發展歷程
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ISO14001&OHSAS18001

RoHS&REACH

ISO14064

PAS2050

CSR

2004年通ISO14001
2007年通過OHSAS18001

2011年推動產品自主管理
符合歐盟綠色規範

2012完成溫室氣體盤查報
告書並通過查證

2012完成8吋拋光片碳足
跡及驗證

2013中衛體系推廣

ISO50001

2015工業局製造業
能源管理系統示範
應用推廣輔導計劃
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製造業能源管理系統示範應用
推廣輔導計劃

專案參與分享

 能源管理系統推動進度

 能源政策及管理團隊

 能源審查結果

 主要耗能設備

 生產流程與耗能關聯

 重大能源使用鑑別結果

 能源基線及績效指標

 管理程序文件建立

 改善行動計畫

 執行改善成效

 能源管理未來改進方向

 感謝
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能源管理系統推動進度

計畫
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8月

• 8/10啟始會議

• 能源管理系統標準說明及能源規劃教育訓練

9月

• 法規及能源審查鑑別內容輔導

• 能源管理程序文件架構確認

• 能源審查及重大能源使用評估

• 能源基線/績效指標及目標、標的、行動計畫

建立; 節能診斷規劃量測

10月

• 10/8專家期中現場查訪

• 管理程序文件建立

• 內部稽核及節能經驗教育訓練

• 能源績效指標資料收集

11-12月

• 稽核實做與管理審查

• 11/5驗證機構發證審查
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能源政策及管理團隊

合晶科技股份有限公司，係一專業半導體材料供應商。本公司為落實符合節
能減碳的營運環境，善盡對環境安全保護及持續改善之企業社會責任，公司
承諾全力推行能源管理系統，為宣示對能源管理整體目標支持決心，對公司
組織下之員工及所有利害相關者傳達正確訊息，我們承諾以下內容:

一、遵循能源法令及相關規定。
二、支持使用節能產品及服務。
三、提高能源使用效率，持續改善能源績效。
四、定期審查能源目標標的，落實能源管理系統。
五、全員參與節能減碳，降低溫室氣體之排放。



12 Wafer Works Corporation Proprietary ©  2013 / www.waferworks.com 

拋光清洗

9.89%

切片研磨

8.03%

純水

2.40%空調

27.17%

空壓

12.80%

廢水

1.23%

檢測

0.80%

蝕刻薄膜

5.94%

長晶

26.47%
製程冷卻

1.63%

熱水鍋爐

3.38%

酸洗

0.14%

柴油

0.11%

能源使用概況

能源審查結果

主要能源使用設備

1.製程設備：主要為長晶機(24

台)、切片機(37台)、拋光機(76台)

2.空壓設備：螺旋式空壓機6台
(150HP×2;215HP×4)

3.空調設備：冰水主機7台
(800RT×2;500RT×1;450RT×1;40

0RT×1;250RT×2)、冷卻水塔7台
(800RT×3;450RT×1;400RT×1;25

0RT×2)、冰水泵浦7台、冷卻水泵
浦6台

能源占比:

電力：均為外購台電電力

燃料(柴油)：外購柴油(僅佔0.112%)

燃料(天然氣)：外購柴油(僅佔0.203%)

壓縮空氣：經由電力由廠內之空氣壓縮機提供
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原料 長晶 切割 磨邊 切片 洗淨

剝離 倒角 研磨 蝕刻 洗淨
熱處
理

背封 薄膜 洗淨 拋光 洗淨 成品

電力+壓縮空氣 天然氣為供應廠內空調調節用

生產流程與耗能關聯
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重大能源使用鑑別結果
加權後得分大於3分列為重大能源使用評估
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1.空壓機能源基線:(僅聚焦於空壓機本體效能,不包括乾燥機之耗電)

空壓機每週總耗電量(KWH) ＝ a1 × 當週乾燥機出口總產氣量(m3) － b

r2＝0.9787
[註] :當週乾燥機出口總產氣量(m3):採用每天乾燥機出口平均流量*24hr後之加總當週總流量值

2.冰水主機能源基線:(僅聚焦於冰水主機效能,不包括冰水泵浦/冷卻水泵浦/冷卻水塔之耗電)

冰水主機每週總耗電量(KWH) ＝ a1 × 當週外氣平均溫度(℃) ＋ a2 × 當週冰機總冷凍頓(RT) － b 

r2 ＝ 0.9326

[註] :

1.當週外氣平均溫度(℃):採用無塵室外氣空調箱進氣溫度一週平均值
2.當週冰機總冷凍頓(RT):先計算每台冰機蒸發器進/出水溫度差乘以冰水流量後之個別冷
凍頓,再加總所有運轉冰機之冷凍頓總合

3.長晶機能源基線:(包括加熱器/真空泵浦/控制台之耗電)

長晶每週總耗電量(KWH)＝ a1 × 當週長晶總RunTime(min) ＋ a2 × 長晶(1200)當週總投入量(Kg) ＋ b

r2＝0.7984

[註] :

1.當週長晶總RunTime(min):加總當週各爐成長所需時間(min)

2.長晶(1200)當週總投入量(Kg):加總當週各爐1200站多晶總投入量(Kg)

能源基線及績效指標
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一階

手冊：1份

新增1份

二階

管理辦法：12份

新增8份,修改4份

三階

管理規範：13份

既有13份

管理程序文件建立
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改善行動計畫



19 Wafer Works Corporation Proprietary ©  2013 / www.waferworks.com 

執行改善成效
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能源管理未來改進方向

Wafer Works Corporation Proprietary ©  2013 / www.waferworks.com 
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感謝

主辦單位：經濟部工業局

輔導單位：進階管理系統整合顧問股份有限公司

能源技術服務：新鼎系統股份有限公司
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Thank You!


